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摘要(译)

本发明提供一种荫罩，蒸发装置及制造OLED显示面板的相关方法。阴影
掩模具有多个开口的阵列。每个开口包含一个矩形的第一部分和第一部
分的四个角上的若干第二部分;每个第二部分连接到第一部分。通过改变
荫罩的设计，本发明能够减小开口的无效区域尺寸，从而提高OLED显示
板的孔径比。
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